
 ２ ０ ２ ０ 年度山形大学工学部オリ エンテーショ ン【 ※４ 月２ 日（ 木） 時点】

昼間コ ース フ レ ッ ク スコ ース 理工学研究科
有機材料システム研究科

１ 年生 ３ 年生（ 編入学） １ 年生（ 新入生） 大学院博士前期課程　 １ 年生

４ 月６ 日（ 月）

【 新入生】
オリ エンテーショ ン
（ 学生生活・ 基盤・ 事務手続・ 学部）
・ 高分子・ 有機材料工学科( 146名)
①13: 30～14: 00（ 基盤教育2号館222教室） 　 あ～か行で名字が始まる 方
②14: 30～15: 00（ 基盤教育3号館322教室） 　 さ ～な行で名字が始まる 方
③15: 30～16: 00（ 基盤教育2号館222教室） 　 は～わ行で名字が始まる 方

・ 化学・ バイ オ工学科( 140名)
①13: 30～14: 00（ 基盤教育1号館112教室） 　 応用化学・ 工学コ ース　 あ～さ 行で名字が始まる 方
②14: 30～15: 00（ 基盤教育1号館122教室） 　 応用化学・ 工学コ ース　 た～わ行で名字が始まる 方
③15: 30～16: 00（ 基盤教育1号館112教室） 　 バイ オ化学工学コ ース　 あ～さ 行で名字が始まる 方
④16: 30～17: 00（ 基盤教育1号館122教室） 　 バイ オ化学工学コ ース　 た～わ行で名字が始まる 方

４ 月７ 日（ 火）

【 新入生】
オリ エンテーショ ン
（ 学生生活・ 基盤・ 事務手続・ 学部）
・ 建築・ デザイ ン学科( 30名)
10: 00～10: 30（ 基盤教育1号館121教室）

・ 情報・ エレク ト ロニク ス( 151名)
①13: 30～14: 00（ 基盤教育2号館222教室） 　 情報・ 知能コ ース　 あ～さ 行で名字が始まる 方
②14: 30～15: 00（ 基盤教育3号館322教室） 　 情報・ 知能コ ース　 た～わ行で名字が始まる 方
③15: 30～16: 00（ 基盤教育2号館222教室） 　 電気・ 電子コ ース　 あ～か行で名字が始まる 方
④16: 30～17: 00（ 基盤教育3号館322教室） 　 電気・ 電子コ ース　 さ ～わ行で名字が始まる 方

・ 機械システム工学科( 143名)
①13: 30～14: 00（ 基盤教育1号館112教室） 　 あ～か行で名字が始まる 方
②14: 30～15: 00（ 基盤教育1号館122教室） 　 さ ～な行で名字が始まる 方
③15: 30～16: 00（ 基盤教育1号館112教室） 　 は～わ行で名字が始まる 方

16: 30～18: 00
事務手続き ・ 新入生オリ エンテーショ ン
（ 大示範教室）

４ 月８ 日（ 水）
未進級者オリ エンテーショ ン
13: 30～　 （ 基盤教育1号館133教室）

　

４ 月９ 日（ 木）

４ 月１ ０ 日（ 金）

４ 月１ １ 日（ 土）

11： 00～
も のづく り 技術経営学専攻オリ エンテーショ ン
担当
専攻長、 教務委員（ 他）
( 国際事業化研究セン タ ー3階セミ ナーホール)

４ 月１ ３ 日（ 月）

16: 30～17: 30
3年次編入オリ エンテーショ ン
情報・ エレク ト ロニク ス学科
（ 情報・ 知能コ ース）
（ 4-114教室）
機械システム工学科
（ 4-115教室）
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